
Биологические микроскопы

Общий каталог биологических микроскопов
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Содержание
-

- DIC - -
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Ti2-E LED 4

Ti2-A LED NAMC 4

Ti2-U LED NAMC 4

Ts2R-FL LED 5

Ts2R LED 5

Ts2-FL LED LED 5

Ts2 LED 5

LED LED 7

LED 7

- 8

- 8

Ni-U 8

Ci-E LED 9

Ci-L LED 9

9

LED 9
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Микроскопы сверхвысокого разрешения

Микроскоп сверхвысокого разрешения 

N-SIM

 

Микроскоп сверхвысокого разрешения 

N-STORM

Слева: Изображение микроканалец в клетках меланомы B16, полученное 
с помощью N-SIM, справа: с помощью обычного микроскопа.

Динамика митохондрий (интервал между снимками: примерно 1 сек.)

Транслоказа внешней мембраны  
20 митохондрии, помеченная красителем 
Alexa Fluor 647
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Инвертированные микроскопы

Инвертированные исследовательские микроскопы 

ECLIPSE Ti2-E/Ti2-A/Ti2-U

Модули освещения 

Модульная система освещения Ti2-LAPP (для Ti2-E/A/U)

Ti2-E Ti2-A Ti2-U
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Инвертированные микроскопы

ECLIPSE Ts2R-FL
(Модель с диаскопическим 
освещением и эпифлуоресценцией)

ECLIPSE Ts2-FL
(Модель с диаскопическим 
освещением и эпифлуоресценцией)

ECLIPSE Ts2R
(Модель с диаскопическим 
освещением)

ECLIPSE Ts2
(Модель с диаскопическим 
освещением)

Инвертированные исследовательские микроскопы 

ECLIPSE Ts2R / Ts2R-FL

Инвертированные исследовательские микроскопы 

ECLIPSE Ts2/Ts2-FL
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Аксессуары для Инвертированных микроскопов 

Система микроманипуляторов

NT-88-V3 (для Ti2-E/A/U, Ts2R/Ts2R-FL))

Ртутный оптоволоконный осветитель  
с предварительной центровкой

Intensilight (для Ti2-E/A/U, Ts2R-FL, Ni-E/U,  

Ci-E/L/S, FN1, AZ100/100M)

Инкубатор, устанавливаемый на предметный столик

Серия STX (для Ti2-E/A/U, Ts2R/Ts2R-FL)

2

Эпифлуоресцентный 
светодиодный осветитель  
(для Ti-E/А/U, Ni-E/U, FN1)

C-HGFIE
(Моторизованная 
модель)

Нагреваемая плата

Нагреваемая плата ThermoPlate 
серии ТРi  
(для Ti-E/A/U, Ts2/Ts2-FL, Ts2R/Ts2R-FL)
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Наблюдения за культурами клеток в инкубаторе

Система наблюдения клеточных культур 

BioStation СТ

Система покадрового получения изображений 

BioStation IM-Q

2
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Прямые микроскопы

Моторизованный микроскоп для современных методов исследований

ECLIPSE Ni-E 
(Модель с фокусировкой предметным столиком и модель с фокусировкой револьвером)

Моторизованный микроскоп для современных методов исследований

ECLIPSE Ni-U 

Ni-E (фокусировка столиком) в комплекте с моторизованным 
эпифлуоресцентным осветителем, моторизованным конденсором 
и моторизованным квадрокулярным наклонным тубусом

Ni-U с эргономичным бинокулярным тубусом

Ni-E (фокусировка револьвером) в комплекте с моторизованным предмет-
ным столиком, моторизованным эпифлуоресцентным осветителем, блоком 
фотоактивации, моторизованным квадрокулярным наклонным тубусом 
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Прямые микроскопы

Клинические и лабораторные микроскопы

ECLIPSE Сi-E / Ci-L / Ci-S 

Клинические и лабораторные микроскопы

ECLIPSE Е200

Ci-E с эргономичным бинокулярным тубусом Ci-S с эргономичным бинокулярным тубусом

E200 (модель без полевой диафрагмы)

Ci-L с эргономичным бинокулярным тубусом 

helicon.ru    |    8 800 770 71 21    |    *7550      (звонок бесплатный)
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Прямые микроскопы

Поляризационные микроскопы

Микроскоп для образовательных целей

ECLIPSE Е100

ECLIPSE LV100N POL/Ci-POL/E200POL

Е100 с бинокулярным тубусом

LV100N POL (диаскопическое освещение) Ci-POL (диаскопическое освещение) Е200 POL (диаскопическое освещение)
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Микроскоп для идентификации асбеста

Микроскоп с фиксированным предметным столиком для электрофизиологии

Поляризационный/дисперсионный микроскоп

ECLIPSE LV100ND POL/DS

ECLIPSE FN1
 

Все объективы имеют большие углы, обе-
спечивающие достаточное пространство и 
большие рабочие расстояния (45° и 3,5 мм 
с 40х объективом).

Модель с микроманипуляторами Narishige и эпифлуоресцент-
ной насадкой

helicon.ru    |    8 800 770 71 21    |    *7550      (звонок бесплатный)
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Стереоскопические микроскопы

SMZ25/SMZ18

Аксессуары для SMZ25/SMZ18

SMZ25 с моторизированной эпифлуо-
ресцентной насадкой и диаскопическим 
LED-штативом SMZ18 с диаскопическим 

LED-штативом проходящего света

LED диаскопический штатив
 

 

Кольцевой  

Поляризационная насадка

Оптоволоконная база диа-
скопического осветителя

Темнопольный LED модуль

Эпифлуоресцентная насадка
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Стереоскопические микроскопы

SMZ1270/1270i, SMZ800N

SMZ745/SMZ745T

SMZ445 SMZ460

SMZ1270i с тринокулярным тубусом, установлен-
ным под углом, интеллектуальным револьвером 
и флуоресцентной диаскопической стойкой 
осветителя

SMZ745T с плоской стойкой C-PS

SMZ445 с гибридной флуоресцентной 
стойкой

SMZ460 с гибридной флуоресцентной 
стойкой

SMZ745 с плоской стойкой C-PS

SMZ1270 с бинокулярным тубусом и тонкой диа-
скопической флуоресцентной стойкой осветителя

SMZ800N бинокулярным тубусом и плоской 
стойкой

helicon.ru    |    8 800 770 71 21    |    *7550      (звонок бесплатный)
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Многоцелевой микроскоп

Лазерные модули

Multizoom AZ100/AZ100M/AZ-C2+

Лазерные модули LU-NV
(для Ti2-E/A/U, Ni-E/U, FN1, AZ100)

Четырехлазерный модуль LU-N4/
N4S, трехлазерный модуль LU-N3
(для Ti2-E/A/U, Ni-E/U, FN1, AZ100)

AZ100М с эпифлуоресцент-
ной насадкой

AZ100 с эпифлуоресцентной 
насадкой

Лазерный модуль LU-NV с LU контроллером B (вверху)

Лазерный модуль LU-N4/N4S/N3.

AZ-C2+
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С2+ в комплекте с Ni-E

Системы конфокальных микроскопов

Мультифотонный конфокальный микроскоп

A1 MP+/A1R MP+

 

Конфокальный микроскоп

A1+/A1R+

Конфокальный микроскоп

С2 +/C2si+

В комплекте с Ni-E

В комплекте с Ti2-E

helicon.ru    |    8 800 770 71 21    |    *7550      (звонок бесплатный)
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CMOS-камеры с соединением типа F-mount

CMOS-камера с соединением типа С-mount

Модуль управления камерой

Камера для микроскопа: 

Монохромная камера для микроскопа: 

Камера для микроскопа:  

Модуль управления камерой: 

Цифровые камеры

Цифровые камеры для микроскопов

Серия Digital Sight
Доступны камеры для захвата высококачественных изображений, включая камеру высокого разрешения DS-Ri2, оборудованная крупным сенсором формата 
FX, монохромную камеру DS-Qi2 с превосходными возможностями качественного анализа и компактную камеру DS-Fi3 с соединением типа С-mount.

В комплекте с ECLIPSE Ni-U
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Программное обеспечение

Программное обеспечение для получения изображений

NIS-Elements
NIS-Elements представляет собой интегрированную платформу для обработки изображений, 
разработанную Nikon для достижения полного контроля над захватом изображений микро-
скопом и управления данными. NIS-Elements выполняет задачи многомерной визуализации 
для захвата, отображения, контроля периферийных устройств, управления данными и анали-
за изображений (вплоть до шестимерных изображений).

Программное обеспечение доступно в трех различных пакетах в соответствии с потребностями пользователей и областями 
применения:

Доступны различные удобные дополнения для продвинутого получения изображений и анализа

NIS-Elements Advanced Research

NIS-Elements Documentation

NIS-Elements Basic Research

 

 

До деконволюции

Полнофокусное изображение, полученное из последовательности изображений по оси Z

После деконволюции

helicon.ru    |    8 800 770 71 21    |    *7550      (звонок бесплатный)
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Объективы
Tи

п Использование Модель Иммерсия NA W.D. (мм)
Толщина

покровного
стекла

Кольцо
коррекции

Оснащенность
пружиной

Светлое
поле

Темное 
поле

Темное 
поле ДИК

Фазовый
контраст Поляризация

Фуоресценция
Ti2-E PFS

Видимый свет УФ

A
ch

ro
m

at

Светлое поле (CFI)

4X 0.10 30.00 —

10 0X .25 7.00 —

LWD 20X 0.40 3.90 0.17

40 0X .65 0.65 0.17

LWD 40X 0C .55 2.70-1.70 0-2.00

60 0X .80 0.30 0.17

100X Oil Масло 1.25 0.23 0.17

100XS Oil Масло 0.50-1.25 0.23 0.17

Поляризация (CFI)

P 4X 0.10 30.00 —

P 10X 0.25 7.00 —

LWD P 20 0X .40 3.90 0.17

P 40X 0.65 0.65 0.17

P 100X Oil Масло 1.25 0.23 0.17

Фазовый контраст (CFI)

DL 10 0X .25 7.00 — PH1

LWD DL 20X 0.40 3.90 0.17 PH1

LWD DL 20XF 0.40 3.10 1.20 PH1

DL 40 0X .65 0.65 0.17 PH2

LWD DL 40XC 0.55 2.70-1.70 0-2.00 PH2

DL 100X Oil Масло 1.25 0.23 0.17 PH3

BM 10X 0.25 7.00 0.70 PH1

Аподизированный 
фазовый контраст (CFI)

ADL 10X 0F .25 6.20 1.20 PH1

LWD ADL 20XF 0.40 3.10 1.20 PH1

LWD ADL 40XF 0.55 2.10 1.20 PH1

LWD ADL 40XC 0.55 2.70-1.70 0-2.00 PH2

NAMC 10X 0F .25 6.20 1.20

LWD NAMC 20XF 0.40 3.10 1.20

LWD NAMC 40XC 0.55 2.70-1.70 0-2.00

P
la

n 
A

ch
ro

m
at

Светлое поле (CFI Plan)

1X 0.04 3.20 —

2X 0.06 7.50 —

4X 0.10 30.00 —

10 0X .25 10.50 —

20 0X .40 1.20 0.17

40 0X .65 0.56 0.17

50X Oil Масло 0.90 0.35/0.18 —/0.17

100X Oil Масло 1.25 0.20 0.17

Фазовый контраст 
(CFI Plan)

DL 10 0X .25 10.50 — PH1

DL 20 0X .40 1.20 0.17 PH1

DL 40 0X .65 0.56 0.17 PH2

DL 100X Oil Масло 1.25 0.20 0.17 PH3

Без покровного стекла 
(CFI Plan)

NCG 40X 0.65 0.48 0

NCG 100X 0.90 1.00 0

Фазовый контраст 
(CFI BE Plan) для E100

DL 10 0X .25 6.70 0.17 PH1

DL 40 0X .65 0.60 0.17 PH2

DL 100X Oil Масло 1.25 0.14 0.17 PH3

Светлое поле 
(CFI BE Plan) для E100

4X 0.10 25.00 —/0.17

10 0X .25 6.70 0.17

20 0X .25 6.70 0.17

40 0X .65 0.60 0.17

60 0X .80 0.25 0.17

100X Oil Масло 1.25 0.14 0.17

Светлое поле 
(CFI E Plan) для E200

4X 0.10 30.00 0

10 0X .25 7.00 0

40 0X .65 0.65 0.17

100X Oil Масло 1.25 0.23 0.17

IMSI (CFI Plan) LWD IMSI 100XC 0.85 1.30-0.95 0.60-1.30

S
 P

la
n 

Fl
uo

r

Светлое поле 
(CFI S Plan Fluor)

ELWD 20X 0C .45 8.20-6.90 0-2.00

ELWD 40X 0C .60 3.60-2.80 0-2.00

ELWD 60X 0C .70 2.60-1.80 0.10-1.30

Аподизированный 
фазовый контраст 
(CFI S Plan Fluor)

ELWD ADM 20XC 0.45 8.20-6.90 0-2.00 PH1

ELWD ADM 40XC 0.60 3.60-2.80 0-2.00 PH2

ELWD ADL 60XC 0.70 2.60-1.80 0.10-1.30 PH2

Повышенный модуляционный 
контраст (CFI S Plan Fluor)

ELWD NAMC 20XC 0.45 8.20-6.90 0-2.00

ELWD NAMC 40XC 0.60 3.60-2.80 0-2.00

S
up

er
 F

lu
or

Светлое поле 
(CFI S Plan Fluor)

4X 0.20 15.50 — 340

10X 0.50 1.20 0.17 340

20X 0.75 1.00 0.17 340

40X 0C .90 0.34-0.26 0.11-0.23 340

40X Oil Масло 1.30 0.22 0.17 c фиксатором EXT PH3-40X 340

100XS Oil Масло 0.50-1.30 0.20 0.17 340

Un
ive

rs
al 

Pl
an

 F
luo

r

Без покровного стекла 
(TU Plan Fluor EPI)

P 5X 0.15 23.50 0

P 10X 0.30 17.50 0

P 20X 0.45 4.50 0

P 50X 0.80 1.00 0

P 100 0X .90 1.00 0

Примечание 1. Наименование модели
Следующие буквы, указанные в наименовании модели, указывают на соответству-
ющие функции:
F: для использования с покровным стеклом толщиной 1.2мм 
C: с кольцом коррекции
AC: с кольцом коррекции, совместимым с автокоррекционной оправой
NCG: для использования без покровного стекла
S: с ирисовой диафрагмой
WI: водно-иммерсионный тип
W: водно-погружной тип
Mi: мультииммерсионный (масло, вода, глицерин) тип
IMSI: для IMSI
DS: совместим с микроскопией дисперсионного окрашивания 

Примечание 2. Толщина покровного стекла
— : можно использовать без покровного стекла
0: использовать без покровного стекла

Примечание 3. Микроскопия по методу темного поля 
Возможна в следующих случаях

 : универсальный конденсатор (сухой) и кольцо темного поля
 : вышеуказанное и конденсатор темного поля (сухой)
 : конденсатор темного поля (масляный)

Примечание 4. Фазовые кольца классифицированы в соответствии со значением 
NA объектива
PHL, PH1, PH2, PH3: модули кассеты для конденсатора.
EXT PH3, EXT PH4: модули внешнего фазового контраста для Ti2-E.

Примечание 5. Флуоресцентная микроскопия (УФ)
 : применим для видимого света, длина волны которого больше, чем длина волны 

света, возбуждающего DAPI
 : подходит
 : рекомендуется для достижения наилучшего результата

340: высокий коэффициент пропускания в ультрафиолетовом диапазоне длин волн 
до 340 нм

Объективы

Tи
п Использование Модель Иммерсия NA W.D. (мм)

Толщина
покровного

стекла

Кольцо
коррекции

Оснащенность
пружиной

Светлое
поле

Темное 
поле

Темное 
поле ДИК

Фазовый
контраст Поляризация

Видимый све

A
ch

ro
m

at

Светлое поле (CFI)

4X 0.10 30.00 —

10 0X .25 7.00 —

LWD 20X 0.40 3.90 0.17

40 0X .65 0.65 0.17

LWD 40X 0C .55 2.70-1.70 0-2.00

60 0X .80 0.30 0.17

100X Oil Масло 1.25 0.23 0.17

100XS Oil Масло 0.50-1.25 0.23 0.17

Поляризация (CFI)

P 4X 0.10 30.00 —

P 10X 0.25 7.00 —

LWD P 20 0X .40 3.90 0.17

P 40X 0.65 0.65 0.17

P 100X Oil Масло 1.25 0.23 0.17

Фазовый контраст (CFI)

DL 10 0X .25 7.00 — PH1

LWD DL 20X 0.40 3.90 0.17 PH1

LWD DL 20XF 0.40 3.10 1.20 PH1

DL 40 0X .65 0.65 0.17 PH2

LWD DL 40XC 0.55 2.70-1.70 0-2.00 PH2

DL 100X Oil Масло 1.25 0.23 0.17 PH3

BM 10X 0.25 7.00 0.70 PH1

Аподизированный 
фазовый контраст (CFI)

ADL 10X 0F .25 6.20 1.20 PH1

LWD ADL 20XF 0.40 3.10 1.20 PH1

LWD ADL 40XF 0.55 2.10 1.20 PH1

LWD ADL 40XC 0.55 2.70-1.70 0-2.00 PH2

NAMC 10X 0F .25 6.20 1.20

LWD NAMC 20XF 0.40 3.10 1.20

LWD NAMC 40XC 0.55 2.70-1.70 0-2.00

P
la

n 
A

ch
ro

m
at

Светлое поле (CFI Plan)

1X 0.04 3.20 —

2X 0.06 7.50 —

4X 0.10 30.00 —

10 0X .25 10.50 —

20 0X .40 1.20 0.17

40 0X .65 0.56 0.17

50X Oil Масло 0.90 0.35/0.18 —/0.17

100X Oil Масло 1.25 0.20 0.17

Фазовый контраст 
(CFI Plan)

DL 10 0X .25 10.50 — PH1

DL 20 0X .40 1.20 0.17 PH1

DL 40 0X .65 0.56 0.17 PH2

DL 100X Oil Масло 1.25 0.20 0.17 PH3

Без покровного стекла 
(CFI Plan)

NCG 40X 0.65 0.48 0

NCG 100X 0.90 1.00 0

Фазовый контраст 
(CFI BE Plan) для E100

DL 10 0X .25 6.70 0.17 PH1

DL 40 0X .65 0.60 0.17 PH2

DL 100X Oil Масло 1.25 0.14 0.17 PH3

Светлое поле 
(CFI BE Plan) для E100

4X 0.10 25.00 —/0.17

10 0X .25 6.70 0.17

20 0X .25 6.70 0.17

40 0X .65 0.60 0.17

60 0X .80 0.25 0.17

100X Oil Масло 1.25 0.14 0.17

Светлое поле 
(CFI E Plan) для E200

4X 0.10 30.00 0

10 0X .25 7.00 0

40 0X .65 0.65 0.17

100X Oil Масло 1.25 0.23 0.17

IMSI (CFI Plan) LWD IMSI 100XC 0.85 1.30-0.95 0.60-1.30

S
 P

la
n 

Fl
uo

r

Светлое поле 
(CFI S Plan Fluor)

ELWD 20X 0C .45 8.20-6.90 0-2.00

ELWD 40X 0C .60 3.60-2.80 0-2.00

ELWD 60X 0C .70 2.60-1.80 0.10-1.30

Аподизированный 
фазовый контраст 
(CFI S Plan Fluor)

ELWD ADM 20XC 0.45 8.20-6.90 0-2.00 PH1

ELWD ADM 40XC 0.60 3.60-2.80 0-2.00 PH2

ELWD ADL 60XC 0.70 2.60-1.80 0.10-1.30 PH2

Повышенный модуляционный 
контраст (CFI S Plan Fluor)

ELWD NAMC 20XC 0.45 8.20-6.90 0-2.00

ELWD NAMC 40XC 0.60 3.60-2.80 0-2.00

S
up

er
 F

lu
or

Светлое поле 
(CFI S Plan Fluor)

4X 0.20 15.50 —

10X 0.50 1.20 0.17

20X 0.75 1.00 0.17

40X 0C .90 0.34-0.26 0.11-0.23

40X Oil Масло 1.30 0.22 0.17 c фиксатором EXT PH3-40X

100XS Oil Масло 0.50-1.30 0.20 0.17

Un
ive

rs
al 

Pl
an

 F
luo

r

Без покровного стекла 
(TU Plan Fluor EPI)

P 5X 0.15 23.50 0

P 10X 0.30 17.50 0

P 20X 0.45 4.50 0

P 50X 0.80 1.00 0

P 100 0X .90 1.00 0



Модель Иммерсия NA W.D. (мм)
Толщина

покровного
стекла

Кольцо
коррекции

Оснащенность
пружиной

Светлое
поле

Темное 
поле ДИК

Фазовый
контраст

Поляри-
зация

Фуоресценция Ti2-E 
PFSВидимый свет УФ Ближний

ИК

Модель Иммерсия NA W.D. (мм)
Толщина

покровного
стекла

Кольцо
коррекции

Оснащенность
пружиной

Светлое
поле

Темное 
поле ДИК

Фазовый
контраст

Поляри-
зация

Фуоресценция Ti2-E
PFSВидимый свет УФ Ближний

ИК

Светлое поле (CFI Plan Fluor)

4X 0.13 17.20 —

10 0X .30 16.00 0.17

20 0X .50 2.10 0.17

20XC MI  
Масло, Вода, 

Глицерин 0.75
0.51-0.35
0.51-0.34
0.49-0.33

0-0.17

40 0X .75 0.66 0.17

40X Oil Масло 1.30 0.24 0.17 С фиксатором EXT PH3-40X

60XC 0.85 0.40-0.31 0.11-0.23

60XS Oil Масло 0.50-1.25 0.22 0.17 EXT PH3-60X

100X O Масло 1.30 0.16 0.17 С фиксатором

100XS Oil Масло 0.50-1.30 0.16 0.17

Фазовый контраст (CFI Plan Fluor)

DL 4X 0F .13 16.50 1.20 PHL

DLL 10X 0.30 16.00 0.17 PH1

DL 10XF 0.30 15.20 1.20 PH1

DLL 20X 0.50 2.10 0.17 PH1

DLL 40X 0.75 0.66 0.17 PH2

DLL 100X Oil Масло 1.30 0.16 0.17 С фиксатором PH3

DM 40 0X .75 0.66 0.17 PH2

BM 40 0X .75 0.66 0.17 PH2

Аподизированный фазовый 
ADH 100X Oil Масло 1.30 0.16 0.17 С фиксатором PH3

Светлое поле (CFI Plan Apo)

Lambda 2X 0.10 8.50 —

Lambda 4X 0.20 20.00 —

Lambda 10X 0.45 4.00 0.17

Lambda 20X 0.75 1.00 0.17

VC 20X 0.75 1.00 0.17

Lambda 40X 0C .95 0.25-0.16 0.11-0.23

Lambda 60X 0C .95 0.21-0.11 0.11-0.23

Lambda 60X Oil Масло 1.40 0.13 0.17 EXT PH3-60X

VC 60XC W ВI ода 1.20 0.31-0.28 0.15-0.18 EXT PH3-60X

IR 60XC W ВI ода 1.27 0.18-0.16 0.15-0.19 EXT PH3-60x

Lambda 100X Oil Масло 1.45 0.13 0.17 EXT PH3-100X
EXT PH4-100X

VC 100X Oil Масло 1.40 0.13 0.17 EXT PH3-100x

NCG 100X Oil Масло 1.40 0.16 0

Фазовый контраст (CFI Plan Apo)

DM Lambda 20 0X .75 1.00 0.17 PH2

DM Lambda 40XC 0.95 0.25-0.16 0.11-0.23 PH2

DM Lambda 60XC 0.95 0.21-0.11 0.11-0.23 PH2

DM Lambda 60X Oil Масло 1.40 0.13 0.17 PH3

DM Lambda 100X Oil Масло 1.45 0.13 0.17 PH3

Сверхвысокое разрешение IR 60XC W ВI ода 1.27 0.18-0.16 0.15-0.19 EXT PH3-60X

IR 60XAC WI Вода 1.27 0.18-0.16 0.15-0.19 EXT PH3-60X

Сверхвысокое разрешение (CFI HP Plan Apo) VC 100X Oil Масло 1.40 0.13 0.17 EXT PH3-100X

Сверхвысокое разрешение 
Lambda S 100XC Sil Силиконовое масло 1.35 0.31-0.29 (23°C)

0.30-0.28 (37°C)
0.15-0.19
(23-37 C̊)

LWD Lambda S 20XC WI Вода 0.95 0.99-0.90 0.11-0.23

Lambda S 40XC WI Вода 1.25 0.20-0.16 0.15-0.19 EXT PH3-40X

LWD Lambda S 40XC WI Вода 1.15 0.61-0.59 0.15-0.19 EXT PH3-40X

Lambda S 60X Oil Масло 1.40 0.14 0.17 EXT PH3-60X

TIRF 60XC Oil Масло 1.49 0.16-0.10 (23°C)
0.13-0.07 (37°C)

0.13-0.19 (23 C̊)
0.15-0.21(37 C̊) EXT PH4-60X

TIRF 100XC Oil Масло 1.49 0.16-0.10 (23°C)
0.15-0.09 (37°C)

0.13-0.19 (23 C̊)
0.14-0.20(37 C̊) EXT PH4-100X

Сверхвысокое разрешение TIRF 100XAC Oil Масло 1.49 0.16-0.10 (23°C)
0.15-0.09 (37°C)

0.13-0.19 (23 C̊)
0.14-0.20 (37°C) EXT PH4-100X

TIRF 100XAC Oil Масло 1.49 0.16-0.10 (23°C)
0.15-0.09 (37°C)

0.13-0.19 (23 C̊)
0.14-0.20 (37 C̊) EXT PH4-100X

Сверхвысокое разрешение TIRF 100XC Oil Масло 1.49 0.16-0.10 (23°C)
0.15-0.09 (37°C)

0.13-0.19 (23 C̊)
0.14-0.20(37 C̊) EXT PH4-100X

Использование: очистка

Многофотонный конфокальный 10XC Glyc Вода, Масло, 
Глицерин 0.50 Upright: 5.50

Inverted: 2.00 0-0.17 *1

20XC Glyc *3 Глицерин 1.00 8.20 — *2 *4

Использование: асбест

Дисперсионное окрашивание (CFI) R-DS 10 0X .25 7.00 0.17 PH1

Дисперсионное окрашивание (CFI Plan) C-DS 10 0X .25 13.00 0.17

Дисперсионное окрашивание (CFI Plan Fluor) R-DS 40 0X .75 0.66 0.17 PH2

Использование: водная иммерсия
Ближний

ИК

I75 Apo)
25XC W *3 Вода 1.10 2.00 0

25XC W 1300 *3 Вода 1.10 2.00 0

10X W Вода 0.30 3.50 0

NIR 40X W Вода 0.80 3.50 0

NIR 60X W Вода 1.00 2.80 0

100XC W Вода 1.10 2.50 0

DLL 40X W Вода 0.80 2.00 0  PH2

LWD 16X W *3 Вода 0.80 3.00 0

Модель Иммерсия NA W.D. (мм)
Толщина

покровного
стекла

Кольцо
коррекции

Оснащенность
пружиной

Светлое
поле

Темное 
поле ДИК

Фазовый
контраст

Поляри-
зация

Фуоресценция Ti2-E 
PFSВидимый свет УФ Ближний

ИК

Модель Иммерсия NA W.D. (мм)
Толщина

покровного
стекла

Кольцо
коррекции

Оснащенность
пружиной

Светлое
поле

Темное 
поле ДИК

Фазовый
контраст

Поляри-
зация

Фуоресценция Ti2-E 
PFSВидимый свет УФ

Модель Иммерсия NA W.D. (мм)
Толщина

покровного
стекла

Кольцо
коррекции

Оснащенность
пружиной

Светлое
поле

Темное 
поле ДИК

Фазовый
контраст

Поляри-
зация

Фуоресценция

Видимый свет УФ

Ближний
ИК
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Tи
п Использование Модель Иммерсия NA W.D. (мм)

Толщина
покровного

стекла

Кольцо
коррекции

Оснащенность
пружиной

Светлое
поле

Темное 
поле ДИК

Фазовый
контраст

Поляри-
зация

Фуоресценция Ti2-E 
PFSВидимый свет УФ Ближний

ИК

Tи
п Использование Модель Иммерсия NA W.D. (мм)

Толщина
покровного

стекла

Кольцо
коррекции

Оснащенность
пружиной

Светлое
поле

Темное 
поле ДИК

Фазовый
контраст

Поляри-
зация

Фуоресценция Ti2-E
PFSВидимый свет УФ Ближний

ИК

P
la

n
Fl

uo
r

Светлое поле (CFI Plan Fluor)

4X 0.13 17.20 —

10 0X .30 16.00 0.17

20 0X .50 2.10 0.17

20XC MI  
Масло, Вода, 

Глицерин 0.75
0.51-0.35
0.51-0.34
0.49-0.33

0-0.17

40 0X .75 0.66 0.17

40X Oil Масло 1.30 0.24 0.17 С фиксатором EXT PH3-40X

60XC 0.85 0.40-0.31 0.11-0.23

60XS Oil Масло 0.50-1.25 0.22 0.17 EXT PH3-60X

100X O Масло 1.30 0.16 0.17 С фиксатором

100XS Oil Масло 0.50-1.30 0.16 0.17

Фазовый контраст (CFI Plan Fluor)

DL 4X 0F .13 16.50 1.20 PHL

DLL 10X 0.30 16.00 0.17 PH1

DL 10XF 0.30 15.20 1.20 PH1

DLL 20X 0.50 2.10 0.17 PH1

DLL 40X 0.75 0.66 0.17 PH2

DLL 100X Oil Масло 1.30 0.16 0.17 С фиксатором PH3

DM 40 0X .75 0.66 0.17 PH2

BM 40 0X .75 0.66 0.17 PH2

Аподизированный фазовый 
контраст (CFI Plan Fluor) ADH 100X Oil Масло 1.30 0.16 0.17 С фиксатором PH3

P
la

n
A

po
ch

ro
m

at

Светлое поле (CFI Plan Apo)

Lambda 2X 0.10 8.50 —

Lambda 4X 0.20 20.00 —

Lambda 10X 0.45 4.00 0.17

Lambda 20X 0.75 1.00 0.17

VC 20X 0.75 1.00 0.17

Lambda 40X 0C .95 0.25-0.16 0.11-0.23

Lambda 60X 0C .95 0.21-0.11 0.11-0.23

Lambda 60X Oil Масло 1.40 0.13 0.17 EXT PH3-60X

VC 60XC W ВI ода 1.20 0.31-0.28 0.15-0.18 EXT PH3-60X

IR 60XC W ВI ода 1.27 0.18-0.16 0.15-0.19 EXT PH3-60x

Lambda 100X Oil Масло 1.45 0.13 0.17 EXT PH3-100X
EXT PH4-100X

VC 100X Oil Масло 1.40 0.13 0.17 EXT PH3-100x

NCG 100X Oil Масло 1.40 0.16 0

Фазовый контраст (CFI Plan Apo)

DM Lambda 20 0X .75 1.00 0.17 PH2

DM Lambda 40XC 0.95 0.25-0.16 0.11-0.23 PH2

DM Lambda 60XC 0.95 0.21-0.11 0.11-0.23 PH2

DM Lambda 60X Oil Масло 1.40 0.13 0.17 PH3

DM Lambda 100X Oil Масло 1.45 0.13 0.17 PH3

Сверхвысокое разрешение 
(CFI SR Plan Apo)

IR 60XC W ВI ода 1.27 0.18-0.16 0.15-0.19 EXT PH3-60X

IR 60XAC WI Вода 1.27 0.18-0.16 0.15-0.19 EXT PH3-60X

Сверхвысокое разрешение (CFI HP Plan Apo) VC 100X Oil Масло 1.40 0.13 0.17 EXT PH3-100X

Сверхвысокое разрешение 
(CFI SR HP Plan Apo) Lambda S 100XC Sil Силиконовое масло 1.35 0.31-0.29 (23°C)

0.30-0.28 (37°C)
0.15-0.19
(23-37 C̊)

A
po

ch
ro

m
at

Конфокальный (CFI Apo)

LWD Lambda S 20XC WI Вода 0.95 0.99-0.90 0.11-0.23

Lambda S 40XC WI Вода 1.25 0.20-0.16 0.15-0.19 EXT PH3-40X

LWD Lambda S 40XC WI Вода 1.15 0.61-0.59 0.15-0.19 EXT PH3-40X

Lambda S 60X Oil Масло 1.40 0.14 0.17 EXT PH3-60X

Затухающий (CFI Apo)
TIRF 60XC Oil Масло 1.49 0.16-0.10 (23°C)

0.13-0.07 (37°C)
0.13-0.19 (23 C̊)
0.15-0.21(37 C̊) EXT PH4-60X

TIRF 100XC Oil Масло 1.49 0.16-0.10 (23°C)
0.15-0.09 (37°C)

0.13-0.19 (23 C̊)
0.14-0.20(37 C̊) EXT PH4-100X

Сверхвысокое разрешение 
(CFI SR Apo) TIRF 100XAC Oil Масло 1.49 0.16-0.10 (23°C)

0.15-0.09 (37°C)
0.13-0.19 (23 C̊)
0.14-0.20 (37°C) EXT PH4-100X

TIRF 100XAC Oil Масло 1.49 0.16-0.10 (23°C)
0.15-0.09 (37°C)

0.13-0.19 (23 C̊)
0.14-0.20 (37 C̊) EXT PH4-100X

Сверхвысокое разрешение 
(CFI SR HP Apo) TIRF 100XC Oil Масло 1.49 0.16-0.10 (23°C)

0.15-0.09 (37°C)
0.13-0.19 (23 C̊)
0.14-0.20(37 C̊) EXT PH4-100X

Использование: очистка

Многофотонный конфокальный 
(CFI Plan Apo) 10XC Glyc Вода, Масло, 

Глицерин 0.50 Upright: 5.50
Inverted: 2.00 0-0.17 *1

Многофотонный (CFI 90) 20XC Glyc *3 Глицерин 1.00 8.20 — *2 *4

Использование: асбест

Дисперсионное окрашивание (CFI) R-DS 10 0X .25 7.00 0.17 PH1

Дисперсионное окрашивание (CFI Plan) C-DS 10 0X .25 13.00 0.17

Дисперсионное окрашивание (CFI Plan Fluor) R-DS 40 0X .75 0.66 0.17 PH2

Использование: водная иммерсия
Ближний

ИК

Multiphoton Confocal (CFI75 Apo)
25XC W *3 Вода 1.10 2.00 0

25XC W 1300 *3 Вода 1.10 2.00 0

DIC (CFI Plan Fluor) 10X W Вода 0.30 3.50 0

IR-DIC (CFI Apo)
NIR 40X W Вода 0.80 3.50 0

NIR 60X W Вода 1.00 2.80 0

DIC (CFI Plan) 100XC W Вода 1.10 2.50 0

Phase contrast (CFI Fluor) DLL 40X W Вода 0.80 2.00 0  PH2

DIC (CFI75) LWD 16X W *3 Вода 0.80 3.00 0

Модель Иммерсия NA W.D. (мм)
Толщина

покровного
стекла

Кольцо
коррекции

Оснащенность
пружиной

Светлое
поле

Темное 
поле ДИК

Фазовый
контраст

Поляри-
зация

Фуоресценция Ti2-E 
PFSВидимый свет УФ Ближний

ИК

Модель Иммерсия NA W.D. (мм)
Толщина

покровного
стекла

Кольцо
коррекции

Оснащенность
пружиной

Светлое
поле

Темное 
поле ДИК

Фазовый
контраст

Поляри-
зация

Фуоресценция Ti2-E 
PFSВидимый свет УФ

Модель Иммерсия NA W.D. (мм)
Толщина

покровного
стекла

Кольцо
коррекции

Оснащенность
пружиной

Светлое
поле

Темное 
поле ДИК

Фазовый
контраст

Поляри-
зация

Фуоресценция

Видимый свет УФ

Ближний
ИК

Примечание 6.
Светлое поле/ДИК/Флуоресцентная (видимый свет) микроскопия

 : возможно, но не рекомендуется
 : возможно
 : рекомендуется для лучшего результата

Примечание 7. Поляризация 
 : возможно, но не рекомендуется
 : возможно
 : измерение отставания возможно с помощью поляризационного микроскопа

Примечание 8. Ti2-E PFS
 : совместимо PFS

*1 С коррекцией показателя преломления иммерсионной среды (1.33-1.51)
*2 С коррекцией показателя преломления иммерсионной среды (1.44-1.50)
*3 Предназначено для FN1 и Ni-E с фокусировкой револьвером
*4 Амплитуда коррекции длин волн: с 587нм, можно использовать для обнаружения 

helicon.ru    |    8 800 770 71 21    |    *7550      (звонок бесплатный)
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Комбинации для призм и объективов ДИК

Для прямых микроскопов Ni-E (с фокусировкой револьвером)/FN1

*1 Совместимо только с конденсорной линзой LWD. Свяжитесь с представителем компании Nikon для получения информации о совместимых объективах. *2 При использовании для IMSI 

Конденсорная линза  LWD Конденсорная линза CLWD, сухая линза HNA Масляная линза HNA

Стандартный Высокий контраст Высокое разрешение Стандартный Стандартный

10X
Super Fluor 10X
S Fluor 10X
Plan Apo Lambda 10X

LWD N1
сухой 

10X
—

—

—

—

—

—

20X

S Plan Fluor ELWD 20XC LWD N1 сухой 20XC II

Super Fluor 20X
Plan Fluor 20X
Plan Fluor 20XC MI
Plan Apo Lambda 20X
Plan Apo VC 20X

LWD N2 
сухой

сухой

20X
LWD N1 

20X-C HNA N2 20X HNA N2
масляный

20X

Apo LWD Lambda S 20XC WI 60X II-R
—

60X II-R 60X II-R

40X

S Plan Fluor ELWD 40XC LWD N 40XC ——

Super Fluor 40XC
Plan Fluor 40X
Plan Apo Lambda 40XC
Apo LWD Lambda S 40XC WI LWD N2 

40X I
LWD N1 

40X I-C

HNA N2

40X I

HNA N2 

40X I

Plan Fluor 40X Oil
Super Fluor 40X Oil
Apo Lambda S 40XC WI

40X II

—

40X II 40X II

60X

S Plan Fluor ELWD 60XC LWD N 60XC ——

Plan Apo Lambda 60XC
Apo TIRF 60XC Oil

LWD N2 

60X I

LWD NR 

60X I-R

HNA N2 

60X I

HNA NR 

60X I-R

HNA N2 

60X I

HNA NR 

60X I-R

Plan Fluor 60XC
Plan Fluor 60XS Oil
Plan Apo Lambda 60X Oil
Apo Lambda S 60X Oil

60X II 60X II-R 60X II 60X II-R 60X II 60X II-R

Plan Apo VC 60XC WI
Plan Apo IR 60XC WI
SR Plan Apo IR 60XC WI
SR Plan Apo IR 60XAC WI

60X IV 60X IV-R 60X IV 60X IV-R 60X IV 60X IV-R

100X

Plan Apo Lambda 100X Oil
Plan Apo VC 100X Oil
HP Plan Apo VC 100XC Oil
SR HP Plan Apo Lambda S

100XC Sil
Apo TIRF 100XC Oil
SR Apo TIRF 100XAC Oil
HP Apo TIRF 100XAC Oil
SR HP Apo TIRF 100XC Oil 

LWD N2 
100X I

LWD NR 
100X I-R

HNA N2 
100X I

HNA NR 
100X I-R

HNA N2 
100X I

HNA NR 
100X I-R

Plan Fluor 100X Oil
Plan Fluor 100XS Oil

100X II 100X II-R 100X II 100X II-R 100X II 100X II-R

Plan LWD IMSI 100XC IMSI N2 100X III
— — — — —

Plan Apo VC 100X Oil*2 100X I IMSI N2 100X I-R

Конденсор сухой универсальный/ Конденсор моторизированный сухой универсальный Конденсор ДИК масляный

10X
Super Fluor 10X
Plan Fluor 10X
Plan Apo Lambda 10X

N1 10X
—

—

—

—

20X

S Plan Fluor ELWD 20XC N1 20XC II

Super Fluor 20X
Plan Fluor 20X
Plan Fluor 20XC MI
Plan Apo Lambda 20X
Plan Apo VC 20X

N2 20X N1 20X-C N2 20X

40X

S Plan Fluor ELWD 40XC N1 40XC —

Super Fluor 40X
Plan Fluor 40X
Plan Apo Lambda 40XC

N2 40X I N1 40X I-C

N2

40X I

Super Fluor 40X Oil
Plan Fluor 40X Oil

40X II

—

40X II

60X

S Plan Fluor ELWD 60XC N1 60XC —

Plan Apo Lambda 60XC
Apo TIRF 60XC Oil

N2

60X I

NR 

60X I-R

N2 

60X I

NR 

60X I-R

Plan Fluor 60XS Oil
Plan Fluor 60XC
Plan Apo Lambda 60X Oil
Apo Lambda S 60X Oil

60X II 60X II-R 60X II 60X II-R

Plan Apo VC 60XC WI 60X IV 60X IV-R — —

100X

Plan Apo Lambda 100X Oil
Plan Apo VC 100X Oil
Plan Apo NCG 100X Oil
Apo TIRF 100XC Oil N2 

100X I

NR 

100X I-R

N2 

100X I

NR 

100X I-R

Plan Fluor 100X Oil
Plan Fluor 100XS Oil

100X II 100X II-R 100X II 100X II-R

Конденсор FN-C LWD
Модуль конденсора Слайдер ДИК

10X Plan Fluor 10X W N1 сухой 10X
16X LWD 16XW (CFI75)

N2 сухой 
16X I

25X Apo 25XC W
Apo 25XC W 1300 25X I

Конденсор FN-C LWD
Модуль конденсора Слайдер ДИК

40X Apo NIR 40X W
N2 сухой 

40X III
60X Apo NIR 60X W 60X I
100X Plan 100XC W 100X III

Для прямых микроскопов Ni-E (с фокусировкой столиком)/Ni-U

Для инвертированных микроскопов серии i2 и Ts2R*1 

Высокое разрешени Ве ысокое разрешение

Модуль
конденсора

Слайдер
ДИК

Модуль
конденсора

Слайдер
ДИК

Модуль
конденсора

Слайдер
ДИК

Модуль
конденсора

Слайдер
ДИК

Модуль
конденсора

Слайдер
ДИК

Модуль
конденсора

Слайдер
ДИК

Модуль
конденсора

Слайдер
ДИК

Стандартный Высокий контраст Высокое разрешени Ве ысокое разрешениеСтандартный

Модуль
конденсора

Слайдер
ДИК

Модуль
конденсора

Слайдер
ДИК

Слайдер
ДИК

Модуль
конденсора

Модуль
конденсора

Слайдер
ДИК

Модуль
конденсора

Слайдер
ДИК

1 сухой

1 сухой

сухой

сухой

сухой

сухой

сухой

сухой

сухой

сухой

сухой

сухой

сухой

сухой

сухой

сухой

сухой

сухой

сухой

сухой

сухой

сухой

сухой

сухо сй ухой сухой

сухо сй ухой сухой

масляный

масляный масляный

масляный

масляный

масляный

масляный
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Кубы фильтров для эпифлуоресценции
Кубы фильтров для Ni-E/U, Ci-E/L/S, Ti2-E/A/U, Ts2R-FL*1 AZ100/100M

Возбуждение Кубы фильтров Длины волн Характеристики

UV

UV-1A
EX 365/10
DM 400
BA 390

Узкая полоса пропускания — 365нм (i-линия) ртутного спектра
Узкая полоса пропускания минимизирует автофлуоресценцию и фотообес-
цвечивание

UV-2A
EX 355/50
DM 400
BA 410

Стандартный куб фильтров для UV

DAPI
EX 375/28
DM 415
BA 460/60

Для DAPI, отсекаются FITC (зеленый) и TRITC (красный)
Тип с мягким покрытием для высокого соотношения сигнал/шум
Полосовой фильтр используется для отсечения красного и зеленого

V V-2A
EX 400/40
DM 430
BA 440

Стандартный куб фильтров для V

BV BV-2A
EX 420/40
DM 455
BA 460

Стандартный куб фильтров для BV

B

B-2A
EX 470/40
DM 505
BA 510

Стандартный куб фильтров для B
Для FITC + контр-окрашивания (TRITC, PI)

FITC
EX 480/30
DM 505
BA 535/45

Тип с мягким покрытием для высокого соотношения сигнал/шум
Для FITC (зеленый), отсекается Rhodamine красный
Полосовой фильтр используется для отсечения красного

GFP-B
EX 470/40
DM 500
BA 535/50

Полосовой куб фильтров для GFP

G

G-2A
EX 535/50
DM 575
BA 580

Стандартный куб фильтров для G

TRITC
EX 540/25
DM 565
BA 605/55

Для TRITC (Rhodamine)
Тип с мягким покрытием для высокого соотношения сигнал/шум
Полосовой фильтр используется для отсечения красного свыше 643нм

Texas Red
EX 560/40
DM 595
BA 630/60

Для Texas Red®
Тип с мягким покрытием для высокого соотношения сигнал/шум
Полосовой фильтр используется для отсечения красного свыше 660нм 

*1 Only when the Ts2R-FL is used in combination with the HG Precentered Fiber Illuminator Intensilight.

Примечание:
Модельный ряд постоянно обновляется. Для получения последней информации свяжитесь с местным представителем Никон. Возбуждающие фильтры или барьерные фильтры в каждом кубе 
являются взаимозаменяемыми. Для пользовательской настройки также доступны пустые кубы без фильтров. Пожалуйста, проконсультируйтесь с местным представителем компании Nikon 
для получения полного списка фильтров, имеющихся в наличии в вашем регионе, или узнайте о специальных комбинациях фильтров

Высококачественные кубы фильтров для флуорес-
центных белков/флуорофоров

Кубы фильтров Длины волн

DAPI-U HQ EX 395/25, DM 425, BA 460/50

CFP HQ EX 436/20, DM 455, BA 480/40

GFP HQ EX 470/40, DM 495, BA 525/50

FITC HQ EX 480/40, DM 510, BA 535/50

YFP HQ EX 500/20, DM 515, BA 535/30

Cy3 HQ EX 535/40, DM 565, BA 590/40

mCherry HQ EX 570/40, DM 600, BA 645/75

Cy5 HQ EX 620/60, DM 660, BA 700/75

Многополосные кубы фильтров

Кубы фильтров Приложение

Двойной

EX 395/25, DM 425, BA 460/50

EX 436/20, DM 455, BA 480/40

EX 470/40, DM 495, BA 525/50

EX 480/40, DM 510, BA 535/50

Тройной
EX 500/20, DM 515, BA 535/30

EX 620/60, DM 660, BA 700/75

Кубы фильтров для Ts2-FL/Ts2R-FL/E200  
(LED освещение)

Кубы фильтров Длины волн

C-LED385 EX 390/38, DM 420, BA 475/90

C-LED455*2 EX 448/23, DM 465, BA 472

C-LED470 EX 470/40, DM 500, BA 534/55

C-LED505*2 EX 496/29, DM 518, BA 543/37

C-LED525 EX 525/50, DM 560, BA 597/58

C-LED560*2 EX 550/50, DM 600, BA 630/75

C-LED590*2 EX 561/75, DM 610, BA 652/65

C-LED625 EX 621/58, DM 660, BA 706/73

*2 несовместим с E200

Кубы фильтров для SMZ25/18

Кубы фильтров Длины волн

DAPI EX395/25, DM425, BA460/50

CFP EX436/20, DM455, BA480/40

GFP-B EX460-500, DM505, BA510-560

GFP-L EX460-500, DM505, BA510

YFP EX500/20, DM515, BA535/30

RFP EX530-560, DM570, BA590

mCherry EX560/40, DM585, BA630/75

helicon.ru    |    8 800 770 71 21    |    *7550      (звонок бесплатный)
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Габаритные размеры
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ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО 
ОЗНАКОМИТЬСЯ С РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.ВНИМАНИЕ!

Enter the “Microscopy University” on the web and discover a whole new world.

MicroscopyU

http://www.microscopyu.com

Nikon’s International Small World Photomicrography Competition

http://www.nikonsmallworld.com
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